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透光性セラミックスの製造方法表　　　題

電気・電子 無機材料技術分野

光シャッター、光ディスプレー、フィルター、光メモリー、光アクチェーター（光センサー）適応製品

高品位で、高透過率をもち、更に、安価な透光性セラミックスの製法を提供する。目　　　的

本発明は、易焼結性粉末を化学的に調整し、プロセス全体を低温化して、安価で高品位な透
光性セラミックスの製法を可能にしたものである。更に、本発明は、従来のバッチ式から、連続
方式での製法も可能にした。
本発明は、発展の著しい光通信分野で応用可能な技術に関するもので、光シャッター、光
ディスプレー、フィルター、光メモリー、透明スピーカー、光プリンター、光アクチェーター（光セ
ンサー）などへの適用が考えられる。
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